KARTA PRZEDMIOTU
Zatacznik Nr 1do Zarzadzenia nr 3/07/2020
z dnia 13 lipca 2020 r w sprawie wzoru karty
przedmiotu w Wyzszej Szkole Menedzerskiej
w Warszawie

I. OGOLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

NAZWA MODULU
Laboratorium z Metrologii

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzacej

kierunek:

Instytut Zarzadzania i Nauk Technicznych

Nazwa kierunku studiéw, poziom ksztalcenia:

Zarzadzanie i inzynieria produkcji I stopnia

Profil ksztalcenia: | Profil praktyczny

Nazwa specjalnoSci:

Rodzaj modulu ksztalcenia: | kKierunkowy

Rok / Semestr: | Rok | semestr 1

Osoba koordynujaca przedmiot: | Dr inz. Piotr Woznica

Wymagania wstepne (wynikajace z nastepstwa

przedmiotow):

Wymagania wstepne w zakresie wiedzy,
kompetencji obejmujg efekty ksztatcenia osiggniete w wyniku
nauczania na poziomie szkoty sredniej

umiejetnosci

II. FORMY ZAJEC DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN

.. . . . . - . Egzamin/ Suma

Wyklad | Cwiczenia | Konwersatorium | Laboratorium | Warsztaty Projekt Seminarium | Konsultacje zaliczenie godzin
Studia stacjonarne 12 10 8 30
Studia niestacjonarne 12 10 8 30

III. METODY REALIZACIJI ZAJEC DYDAKTYCZNYCH

Formy zajeé

Metody dydaktyczne

Wyklad

Cwiczenia/ laboratorium

Zaje¢cia praktyczne w laboratorium

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIE
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTOW UCZENIA SIE DLA KIERUNKU I OBSZAROW

Odniesienie do
Lp. Opis przedmiotowych efekt6w uczenia si¢ efektu
kierunkowego
Wiedza:
Student ma podstawowag wiedz¢ w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i
n ekstrakcji podstawowych wielkosci charakteryzujacych elementy i konstrukcje P6S_WG
’ mechaniczne réznego typu, zna metody obliczeniowe i1 narzedzia informatyczne ZiP_W05
niezbedne do analizy wynikéw eksperymentu
Student ma podstawowg wiedze niezbedng do rozumienia spotecznych, ekonomicznych, P6S_WG
2 prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowan dzialalnoéci inzynierskiej; zna P6S WK
' podstawowe zasady bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujace w przemysle .
maszynowym. ZiP_W09
3 Student ma elementarng wiedz¢ w zakresie podstaw sterowania systemow i automatyki, P6S_WG
' technik pomiarowych (mechanicznych i elektrycznych). ZiP_W11
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Umiejetnosci:

Student potrafi innowacyjnie wykonywaé zadania, w tym zaplanowac¢ i przeprowadzi¢
eksperyment pomiarowy oraz poshugiwaé si¢ aparaturg pomiarowa, metrologia

P6S_UW

1 warsztatowa i metodami szacowania bledow pomiaroéw. Potrafi dokonaé¢ pomiaru .
, . L . o, i . ZiPK_U02
specyficznych elementow maszyn, wielkosci charakteryzujacych jako§¢ powierzchni -
oraz oszacowac btedy pomiaréw i opracowa¢ wyniki pomiarow.
2 Student potrafi postuzy¢ si¢ wlasciwie dobranymi metodami i urzadzeniami umozliwiajacymi P6S_UW
pomiar podstawowych wielko$ci charakteryzujacych wlasciwosci materiatow. ZiP_U06
Student potrafi zaplanowaé i przeprowadzi¢ symulacje oraz pomiary charakterystyk
. . . - . o . . P6S_UW
3 materialowych i konstrukcyjnych; potrafi przedstawi¢ otrzymane wyniki w formie liczbowej -
. . iy ; o Co ZiP_U07
i graficznej, dokonac ich interpretacji i wyciggnac¢ wiasciwe wnioski
Kompetencje spoleczne:
Student kultywuje i upowszechnia w srodowisku pracy i poza nim whasciwe wzorce zachowat; P6S UK
1 zachowuje si¢ w sposob profesjonalny, promuje idee uczenia si¢ przez cale zycie, przestrzega ZiP KO1
zasad etyki zawodowej i szanuje rdznorodnosci pogladow i kultury organizacyjnej. RODO. -
V. TRESCI PROGRAMOWE (UCZENIA SIE)
Odniesienie do
Lp. Wyklad: przedmiotowych
efektow uczenia si¢
Odniesienie do
Lp. Cwiczenia/laboratorium: przedmiotowych
efektow uczenia si¢
Wprowadzenie. Regulamin zaje¢ laboratoryjnych. Szkolenie BHP. Podziat na grupy.
1 Omowienie zasad zgodno$ci, prawnej kontroli oraz wzorcowania przyrzadow
pomiarowych 2 godz.
2 Pomiary za pomocg plytek wzorcowych 1 godz.
3 Sprawdzanie i regulacja uniwersalnych przyrzadéw pomiarowych 1 godz. P6S_WK
4 Obstuga i regulacja mikroskopu warsztatowego 1 godz. PES_WG
5 Pomiary wymiaré6w wewnetrznych i zewnetrznych przy uzyciu suwmiarki 1 godz. IF;E(SSSS_ll..JJVIl/
6 Pomiary wymiaréw katow 1 godz. -
7 Pomiary elektryczne za pomocg mikrometru 1 godz.
8 Zasady uzycia i pomiary miernikiem elektronicznym 1 godz.
9 Pomiary chropowatos$ci powierzchni 1 godz.
10 Pomiary z uzyciem oscyloskopu 2 godz.

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Efekty uczenia

Forma zajeé, w ramach ktérej

. Metoda weryfikacji weryfikowany jest EUS(Efekt
si¢ uczenia si¢)
Wiedza:

ZiP_W05

ZiP_W09 aktywno$¢ w dyskusji laboratorium
ZiP_W11

Umiejetnosci:
ZiPK_U02
ZiPK_U06 | aktywnos¢ w dyskusji laboratorium
ZiPK_UO07
Kompetencje spoleczne:
ZiP_KO01 aktywno$¢ w dyskusji laboratorium
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VII. KRYTERIA OCENY OSIAGNIETYCH EFEKTOW UCZENIA SIE

Efekty uczenia

Ocena niedostateczna

Student nie zna i nie rozumie/nie

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie

sl potrafi/nie jest gotow: /potrafi/jest gotow: /potrafi/jest gotow: /potrafi/jest gotow:
) Student uzyskuje od 50 Student uzyskuje od 70
Dla kazdego do 59% max. liczby do 79% max. liczby
z efektovy punktow punktow
uczenia sig . . dla danego efektu na dla danego efektu na Student uzyskuje
okreslgn}ego dla Student uzlyskkt)lje pOIll(ltZ’ej 50% ocene 3 oraz ocene 4 oraz powyzej 89% max. liczby
m max. 11CZ n ,
ng:le;g dla dz:negop ;fektzw Student uzyskuje od 60 Student uzyskuje od 80 punktow
wiedzy do 69% max. liczby do 89% max. liczby dla danego efektu
ieietnosc punktow punktow
iuglgge?;fgjli dla danego efektu na dla danego efektu na
oceng 3,5 oceng 4,5

VIIL. NAKEAD PRACY STUDENTA — WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTOW ECTS

Rodzaj aktywnosci Obciazenie studenta
ECTS Studia Studia
stacjonarne niestacjonarne
Udziat w zajegciach dydaktyczqych (wyktady, év&_/iczenia, konwersatoria, projekt, 12 12
laboratoria, warsztaty, seminaria) — SUMA godzin — z punktu |1
Egzamin/zaliczenie 8 8
Udzial w konsultacjach 10 10
Projekt / esej
Samodzielne przygotowanie si¢ do zajg¢ dydaktycznych 10 10
Przygotowanie si¢ do zaliczenia zaje¢ dydaktycznych 10 10
Sumaryczne obcigzenie praca studenta (25h =1 ECTS) SUMA godzin/ECTS 2ECTS/50h 2ECTS/50h
Obciazenie studenta w ramach zaje¢ w bezposrednim kontakcie z nauczycielem 30 30
Obcigzenie studenta w ramach zajec¢ o charakterze praktycznym
Obcigzenie studenta w ramach zaje¢ zwiazanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obcigzenie studenta w ramach zaje¢ zwigzanych 2z przygotowaniem do
prowadzenia badan

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIALY DYDAKTYCZNE

Literatura podstawowa przedmiotu:

1. J. Zawistowski (red) i T. Sataciniski, Cwiczenia laboratoryjne z metrologii. O.W.P.W., Warszawa 2005

2. G. Gortat, Laboratorium miernictwa elektronicznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN83-85912-09-
06, Warszawa 1993

Literatura uzupehiajaca przedmiotu:

1. E. Ratajczyk, Wspotrzednosciowa technika pomiarowa, P.W.P.W., Warszawa 2005
2. Poradnik Inzyniera Mechanika , WNT Warszawa 1999

Inne materialy dydaktyczne:
— Moodle, Teams




